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Lasermittaus



Lasermittauslaitteet

Acuity Lasers ja Sios etäisyysmittarit

Optiset sensorit < 0.1 mm – 1300 mm

Optiset sensorit < 1.0 m – 300 m

Interferometrit < 5 m – 80 m,    
5 pm resoluutiolla 

Interferometrit

Differentiaali-interferometrit 

Kalibrointi-inteferometrit 

Etäisyyden ja kulman mittaus,  
2 ja 3 säteen interferometrit

Nanomekaaniset testauslaitteet
 
Laservibrometrit

Interferometriin perustuvat    
laservibrometrit ja anlyysiohjelmat

 
Viivalaserskannerit

Viivaprofiilin mittauslaserit    
5 mm – 1000 mm

2D ja 3D mittausohjelmat

On-Trak linjauslaserjärjestelmä 

X-Y-poikkeaman reaaliaikainen mittaus 
halutusta kohdasta referenssilaserlinjalla

linjauslaserit, prosessoriyksiköt ja PSD 
paikka-anturit

paikoitustarkkuus on jopa 0.025 mm 
maksimissaan 90 metrin linjalla
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